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摘要(译)

根据本发明可以提供通过喷墨方式能将隔离粒子正确配置于基板的任意
位置上的液晶显示装置的制造方法、液晶显示装置用基板、液晶显示装
置用基板的制造方法、以及隔离粒子分散液。本发明涉及一种液晶显示
装置的制造方法，是通过喷墨方式喷出隔离粒子分散液并将该隔离粒子
配置于基板上的任意位置上的液晶显示装置的制造方法，其特征在于，
弹着于所述基板上的所述隔离粒子分散液的弹着直径D1和，所述隔离粒
子分散液干燥后残留的隔离粒子附着直径D2，满足下式(1)的关系。D2＜
(D1×0.5) (1)。
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